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(71) Anmelder: (58) Fir die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht
Jéger, Frank-Michaal, 04416 Markkleaberg, DE gezogene Druckschriften:
DE 2114650C2
(72) Erfinder: DE 10116776 A1
gleich Anmelder DE 4427936 A1
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Dia folganden Angaben sind dan vom Anmelder eingereichtan Unterlagan entnommen
Priifungsantrag gemil § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Fehlerkompensation und Uberwachung magnetisch-induktiver
Durchflussmesser

(57) Zusammenfassung: Mit dem Verfahren und der Vor-
richtung zur Fehlerkompensation und Uberwachung mag-
netisch-induktiver Durchflussmesser koénnen Ablagerun-
gen im Messrohr erkannt werden. Durch die Messung der
Sedimentdicke wird nur der fiir den strdmenden Messstoff
zur Verfilgung stehende Querschnitt des Durchflussmes-
sers zur Berechnung der Durchflussmenge verwendet.
Nach der Edindung wird die Aufgabe dadurch geldst, dass
ein piezoelekirisches Element als Teil einer Fiillstandsmes-
sung senkrecht zur Strdmungsrichtung von oben die Sedi-
menthdhe bestimmt,

Derartige Vorrichtungen werdden zur Fehlerminimierung
von magnetisch-induktiven Durchflussmessern bendtigt.




